
환상의 센서 기술
진공 측정
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경험과 열정
인피콘은 모든 진공 시스템을 위한 정밀 압력 측정기 및  
우수한 품질의 피팅을 제공합니다. 당사의 세라믹 커패시
턴스 다이아프램 게이지는 기존의 메탈 다이아프램 제품
보다 더 높은 정확성, 안정성 및 긴 수명을 보장합니다.

인피콘은 넓은 범위의 압력을 정확하게 측정하기 위해 
단일 제품에 여러 기술을 결합한 컴비네이션 게이지 센
서를 개발했습니다.

LEYBOLD
COLOGNE

W.C.
HERAEUS

HANAU

ARTHUR
PFEIFFER

WETZLAR

GERÄTEBAU-ANSTALT 
BALZERS

INFICON

1850/51 1890 1946 1967 1969 1976 1987 1995 20001993

150년 이상의 진공 경험을 지닌 인피콘은 진공 게이지 
분야의 세계적인 리더입니다. 인피콘은 신규 시장 지위
를 확보하며 독립 기업으로 설립되었으며, 전 세계적으
로 세계 최고 수준의 제조, 판매 및 서비스 시설을 갖추고 
있습니다. 서비스 스펙트럼은 진공 산업에서의 혁신적인 
제품 개발, 생산, 판매 입니다.
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 인피콘 개요

제품 및 어플리케이션

인피콘은 진공 측정, 컴포넌트, 가스 분석, 측정 및 잔류 
기체 분석기(질량 분석기), 헬륨 리크 디텍터, 멀티 가스 
리크 디텍터, 박막 증착 컨트롤러, 모니터, RF 센서, 센서 
인테그레이션 및 분석 소프트웨어를 통한 고급 공정 제
어 등을 제공합니다. 인피콘 냉매 리크 디텍터는 에어컨/
냉장, 자동차 및 생산 라인 품질 제어를 위한 제조 분야에
서 업계 선두를 지키는 제품입니다. 인피콘은 현장 서비
스를 위한 소형 냉매 리크 디텍터, 냉매 충전 저울, 냉매 
회수 시스템 및 기타 서비스 툴을 제공합니다. 인피콘 화
학 물질 식별 시스템은 전 세계의 비상 대응, 군사  및 안
전, 환경 테스트 분야에 사용됩니다.

품질 기준

인피콘의 품질은 제품에만 국한되지  
않습니다. 당사의 주요 목표는 CE/CC와
같은 고객의 니즈와 기대를 충족하는 것
입니다. 종합 품질 관리는 모든 인피콘 
직원과 공급업체의 생각과 업무 수행의 

필수적인 부분입니다. 인피콘은 ISO9001 및 ISO14001 
인증 업체 입니다. 이러한 인증을 통해 당사의 공정에서 
사용하는 환경 영향과 천연자원을 면밀히 모니터링하는 
동시에 우수한 품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있
습니다. 2008년 부터 당사 제품은 ROHS / WEEE 규정을 
준수하고 있습니다!

질량 분석기 진공 게이지 컨트롤러진공 게이지

피팅 및 피드스루 박막 컨트롤러리크 디텍터

C
er

ti
fi

ed
 M

anagement System
s

by

SwitzerlandC
er

ti
fi

ed
 M

anagement System
s

by

Switzerland

F. Müller, CEO SQS

Certificate
SQS herewith certifies that the company named below has a management system which meets the 
requirements of the standards specified below.

INFICON AG
Alte Landstrasse 6
9496 Balzers 
Liechtenstein

Scope of certification

According to appendix

Field of activity

Vacuum technology, analytics and surface engineering

Normative basis

ISO 9001:2015 Quality Management System
ISO 14001:2015 Environmental Management System

Scope(s) 18 Validity 23. 11. 2018 – 22. 11. 2021 Reg. no. H13036
Issue 23. 11. 2018

X. Edelmann, President SQS

Swiss Made

Swiss Association for Quality and 
Management Systems SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Switzerland

sqs.ch

CERTIFICATE
SQS and IQNet Partner hereby states that the organization

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Felix Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  FCAV Brazil 
 FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

INFICON AG
Alte Landstrasse 6

9496 Balzers 
Liechtenstein

has implemented and maintains a
Management System
for the following scope(s):

According to appendix SQS registration number H13036

which fulfills the requirements of the following standard(s):

ISO 9001:2015  Quality Management System
ISO 14001:2015  Environmental Management System

Issued on: 2018-11-23
Expires on: 2021-11-22

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as  
a stand-alone document

Registration Number: CH - H13036

비상 대응

환경, 건강 및 안전

군사

대체 에너지 및 석유 화학

공공 시설

디스플레이

광학

반도체

태양 에너지

냉장

에어컨

자동차

서비스 툴

연구 개발

진공로, 금속, 분석

산업용 진공

포장

안전 & 에너지반도체 및 진공 코팅

냉장, 에어컨 & 자동차일반 산업



V I S I O N A R Y  S E N S O R  T E C H N O L O G Y  VA C U U M  M E A S U R E M E N T   |   76   |   V I S I O N A R Y  S E N S O R  T E C H N O L O G Y  VA C U U M  M E A S U R E M E N T

정밀 진공 측정 전문가
커패시턴스 다이아프램 게이지(CDG)는 인피콘만의  
특별한 세라믹 셀을 사용하여 가스 종류에 영향 없는  
진공 압력을 측정합니다. CDG는 수년 동안 독보적인  
안정성, 최고의 내부식성을 제공합니다.
다양한 어플리케이션 니즈를 위해 인피콘 CDG는  
비용 효율적인 소형 PorterTM 부터 공정용 게이지 SKY®, 
EdgeTM 및 StripeTM까지 다양합니다. 

Cube CDGSci는 교정용으로 최상의 선택입니다.
인피콘 CDG는 산업에서 사용되는 일반적인 모든 진공  
플랜지 연결에 사용할 수 있으며, 고객 맞춤형도 가능합
니다. EtherCAT 필드버스 인터페이스 등 여러 가지 다양
한 인터페이스 옵션을 통해 더 쉽게 인테그레이션 할 수 
있습니다.
인피콘은 공정 제어 및 인터락 기능을 위한 압력 스위

치도 제공합니다. 인피콘은 Spot 시리즈와 같은 맞춤형 
센서 솔루션 및 엔지니어링 솔루션 개발을 통한 혁신을   
제공합니다.

Edge® CDG045D2
CDG100D2
온도 제어식 소형
커패시턴스 다이아프램 게이지

소형, 귀중한 장비 공간을 절약 
이중 센서 보호로 인한 긴 수명
부식성에 강한 고순도 세라믹 센서

•  �반도체 및 기타 가혹한 공정 
•  �화학 물질 및 부식성 어플리케이션
•  �멸균

Cube® CDGSci
온도 제어식 레퍼런스
커패시턴스 다이아프램 게이지

진정한 고정밀 진공 측정
안정적인 출력 – PTB에서 검증됨
유연한 통신 – 다양한 최신 인터페이스

•  �전달 표준
•  �메인 레퍼런스 게이지
•  �연구

SKY® CDG025D
CDG025D-X3
온도 보상식
커패시턴스 다이아프램 게이지

매우 정확하고 가스 종류에 영향 없는 측정
뛰어난 장시간 & 온도 안정성
부식성에 강한 고순도 세라믹 센서

•  �반도체 및 기타 플라즈마 공정
•  �산업용 진공 어플리케이션
•  �정확한 압력 측정

SKY® CDG045D
CDG200D
온도 제어식
커패시턴스 다이아프램 게이지

매우 정확하고 가스 종류에 영향 없는 측정
이중 센서 보호로 인한 긴 수명
부식성에 강한 고순도 세라믹 센서

•  �반도체 및 기타 가혹한 공정
•  �화학 물질 및 부식성의 진공 어플리케이션
•  �고정밀 & 레퍼런스 압력 모니터링

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

Porter™ CDG020D
온도 보상식
커패시턴스 다이아프램 게이지

정확하고 가스 종류에 영향 없는 측정
동급 제품중 가장 작은 크기

•  �멸균
•  �진공 코팅
•  �진공 모니터링

Stripe® CDG100Dhs
온도 제어식 고속
커패시턴스 다이아프램 게이지

1ms 보다 더 빠른 반응 시간
EtherCAT 필드버스로 유연한 인테그레이션
부식성에 강한 고순도 세라믹 센서

•  �원자층 증착
•  �고속 공정 제어
•  �PVD, CVD, Etch

커패시턴스 다이아프램 게이지

Capacitance 
Diaphragm

Cold
Cathode PiraniHot Ion
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VGD500
진공 게이지 디스플레이

소형 크기
시안성이 좋은 4자리 숫자 디스플레이

정밀 진공 측정 전문가

올세라믹 옵션
메탈 프리 공정용 CDG

세라믹 표면(산화알루미늄)만 공정 환경에 노출. 
이 옵션은 모든 CDG 제품(SKY, Edge, Stripe)에
적용 가능 합니다.

•  �내부식성 향상
•  �메탈 컨테미네이션 감소
•  �파티클 컨테미네이션 감소
•  �수명 증가, 유지 관리 감소

Spot® CDS500D
온도 보상식 OEM
커패시턴스 다이아프램 센서

뛰어난 반복성 & 장기간 안정성
빠른 반응 시간
부식성에 강한 고순도 세라믹 센서

•  �진공 기기 및 시스템 인테그레이션

VSA / VSD200
절대압 / 차압
진공 스위치

부식성에 강한 스테인리스 스틸 센서
고정밀
뛰어난 장기간 안정성

•  �대기압 감지
•  �압력 인터락
•  �산업용 진공 어플리케이션

리모트 CDG
맞춤형 엔지니어링

일반적인 히팅 CDG 제품이 설계 요구  
사항에 부합하지 않으세요?
리모트 히팅 CDG가 가장 완벽한 솔루션일  
수 있습니다.

•  �좁은 공간
•  �온도가 높은 환경에 적용 가능
•  �필드에서 검증된 반복성 및 정확성

어플리케이션 특화 CDG 솔루션

UHP 포터
초고순도 CDG가 필요하세요?
인피콘 엑스파츠 코팅은 크린품 이중 포장에 부합
하는 UHP 수준으로 제품 성능을 올립니다.

•  �파티클 컨테미네이션 감소
•  �내화학성
•  �메탈 컨테미네이션 감소

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

Capacitance 
Diaphragm

Cold
Cathode PiraniHot Ion
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인피콘의 광범위 진공 게이지는 소형 디자인으로  
뛰어난 정확성과 신뢰성을 제공합니다. 네 가지 물리적 
측정 기술은 초고진공에서부터 대기압까지 넓은 범위를  
측정할 수 있습니다.

인피콘 피라니 기술은 저진공에서 대기압까지 
비용 효율적인 측정을 가능하게 합니다. 인피콘 소형    
커패시턴스 다이아프램 기술은 저진공 영역에서 가스 종
류에 영향 없는 정밀 측정을 가능하게 합니다.  

반면, 초고진공 & 고진공 영역은 핫 또는 콜드 이온화   
기술로 측정합니다.

각 측정 기술은 모든 진공 영역에 대한 최적의 가격대비 
성능을 가능하게 하기 위해 독립형 센서 또는 보완 측정 
기술과 결합하여 사용 가능 합니다.

광범위 진공 측정 전문가

PSG500

피라니 스탠다드 게이지

싱글 센서 기술
스테인리스 스틸 측정 셀
공간 절약형 견고한 디자인
부식성에 강한 버전

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �진공 시스템 인터락
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인  

진공 측정 및 제어

PGE500

컨벡션 게이지

금도금 텅스텐 필라멘트
아날로그 출력 & RS485 및 OLED 디스플레이  
적용된 올인원 액티브 게이지

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인            

진공 측정 및 제어

PSG55x

피라니 스탠다드 게이지

싱글 센서 기술
텅스텐, 니켈 또는 세라믹 코팅 센서

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �진공 시스템 인터락
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인  

진공 측정 및 제어

PGE300

컨벡션 게이지

금도금 텅스텐 필라멘트
LED 디스플레이 적용된 올인원 액티브 게이지

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인                  

진공 측정 및 제어

PCG55x
피라니 커패시턴스 다이아프램 게이지

듀얼 센서 기술 
텅스텐, 니켈 또는 세라믹 코팅 센서
10mbar 이상 압력에서 높은 정확도 및 가스 종
류에 영향 없는 측정

•  �로드락 제어
•  �포라인 진공 압력 측정
•  �진공 시스템 인터락

PGE050

컨벡션 게이지 – 패시브

금도금 텅스텐 필라멘트
써모커플 게이지를 업그레이드하기에 이상적인    
게이지 센서

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인            

진공 측정 및 제어

열전도 게이지

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

Capacitance 
Diaphragm

Cold
Cathode PiraniHot Ion



이온화 게이지(핫 & 콜드)
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TripleGauge® BCG450
베이어드-알퍼트 피라니 커패시턴스
다이아프램 게이지

트리플 센서 기술
10mbar 이상에서 가스 종류에 영향 없는 측정
긴 수명

•  �반도체 공정 및 트랜스퍼 챔버
•  �산업용 코팅
•  �대기압에서 초고진공까지 측정 및 제어

광범위 진공 측정 전문가

HPG400
고압 이온화 피라니 게이지

듀얼 센서 기술
긴 수명
자동 에미션 제어

•  �스퍼터 어플리케이션
•  �반도체 공정 및 트랜스퍼 챔버
•  �산업용 코팅

BPG400 / BPG402 / BAG402
베이어드-알퍼트 게이지
베이어드-알퍼트 & 피라니 게이지

싱글 센서 기술(BAG402)
듀얼 센서 기술(BPG400/BPG402)
긴 수명
자동 에미션 제어

•  �반도체 공정 및 트랜스퍼 챔버
•  �산업용 코팅
•  �대기압에서 초고진공(BPG400 / BPG402)까지  

측정 및 제어

BAG302
베이어드-알퍼트 핫 이온 게이지

긴 수명의 듀얼 산화이트륨 코팅 이리듐 필라멘트
키패드가 있는 밝은 디지털 OLED 디스플레이
쉽게 교체 가능한 센서

•  �반도체 공정 및 트랜스퍼 챔버
•  �산업용 코팅
•  �고진공에서 초고진공 영역 일반적인 진공 측정 및 

제어

BAG05x
베이어드-알퍼트 핫 이온 게이지 – 패시브

대부분의 누드 핫이온 게이지 헤드에 대해 드롭인
전자 충격을 사용하여 가스 제거 가능
광범위한 에미션 전류

•  �분석 및 연구 개발 어플리케이션
•  �일반 진공 측정

Gemini MAG500 / MPG500
콜드캐소드 게이지
콜드캐소드 & 피라니 게이지

가혹한 환경에서 긴 수명
뛰어난 이그니션 특성
자계 누설이 없음
교환 가능한 이온화 챔버

•  �분석 및 연구 개발 어플리케이션
•  �일반 진공 측정
•  �대기압에서 초고진공 베이스 압력 모니터링 및 

제어

Capacitance 
Diaphragm

Cold
Cathode PiraniHot Ion

MAG050 / MAG060
콜드캐소드 게이지 – 패시브

최대 250°C까지 베이킹 가능
부식성에 강한 세라믹 피드스루
우수한 이그니션 특성

•  �분석 및 연구 개발 어플리케이션
•  �일반 진공 측정
•  �대기압에서 고진공에 이르는 베이스 압력  

모니터링 및 제어

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 

10-11 10-7 10-3 1 1000

Low
Vacuum

Medium
Vacuum

High
Vacuum

Ultra High
Vacuum

10-11 mbar – 1000 mbar (ATM) 



게이지 컨트롤러 컴포넌트
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진공 제어 & 컴포넌트 전문가

피팅
고진공 & 초고진공
컴포넌트 피드스루 & 뷰포트

국제 표준에 부합하는 높은 품질의 피팅, 신속한 납품을 위해 전 세계
에 재고 보유
광범위한 기계 & 전기 피드스루

•  �저진공에서 초고진공에 이르는 모든 진공 공정
•  �고전류 피드스루 어플리케이션
•  �뷰포트를 통한 진공 시스템의 비주얼 검사

엑스파츠
ALD 코팅 서비스

복잡한 3D 구조를 위한 높은 유니포머티의 박막 ALD 코팅

•  �긴 수명 - 고밀도 & 핀 홀 프리 레이어로 부식 감소
•  더 높은 공정 수율 - 파티클 감소, 메탈-프리 표면
•  아웃 베이킹 없이 더 신속한 펌프 다운

히팅 컴포넌트
히팅 배기 라인 & 어셈블리

낮은 전력 소비를 위한 완전히 가황 처리된 표면 히터
성형된 견고한 하드커버가 적용된 맞춤형 디자인
외부에서 접촉시 뜨겁지 않음

•  �배기 라인 어플리케이션
•  �오염물질이 응축 되는 진공 공정
•  �모든 진공 시스템

VGC501 / 502 / 503
CDG 포함 모든 액티브 센서용 액티브 게이지 컨트롤러

자동 게이지 인식
높은 시그널 분해능
최대 6개의 조정 가능한 셋포인트

•  �원격 게이지 컨트롤 어플리케이션
•  �공정 압력 제어
•  �생산 현장 및 테스트 실험실 모니터링

VGC031
PGE050용 패시브 게이지 컨트롤러

사용자가 선택 가능한 4개의 아날로그 출력
1.3 x 10-4부터 1333mbar까지 넓은 측정 영역 디스플레이 & 제어
밝은 디지털 OLED 디스플레이

•  �포라인 진공 압력 측정
•  �저진공에서 고진공에 이르는 일반적인 진공 측정  

및 제어
•  �자동차 및 RAC 산업의 액주입기

PGD500
PSG, PCG, MPG용 액티브 피라니 게이지 디스플레이

큰 디스플레이
작업대 또는 선반 위에서 사용하기 좋은 작은 디자인
낮은 COO의 압력 디스플레이 장치

•  �자동차 및 RAC 산업의 액주입기
•  �전구 생산 라인의 압력 제어
•  �일반 진공 공정 및 테스트 실험실 모니터링 

VGC083
BAG05x, MAG05x, PGE050용 패시브 게이지 컨트롤러

스페셜 OLED 디스플레이로 간단한 조작 
원격 디지털 I/O 센서 & 에미션 온/오프
히스테리시스 조정 기능을 가진 채널당 3개 설정 가능한 셋포인트
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생산성 & 수율 극대화

Micro GC Fusion® 가스 분석기

Transpector® MPH

HAPSITE® ER 화학 물질 식별 시스템

UL3000 Fab 헬륨 리크 디텍터

Sensistor Sentrac® 수소 리크 디텍터

IC6 박막 증착 컨트롤러

가스 크로마토그래피 / 질량 분석기(GC / MS)는 분석  
기술의 유기 화학 물질을 가장 정확하게 식별할 수  
있도록 기준을 설정합니다. 인피콘 기술은 전 세계적 
으로 비상 대응, 화학 작용제 검출, 수원 및 배수 시스 
템의 화학 물질 오염 초기 검출, 유해 폐기물 지역 조사 
및 산업 위생 등에 사용됩니다. HAPSITE ER 화학 물질 
식별 시스템은 현장에서 즉각적인 실험실 품질의 결과를 
알려 주고, 중요한 건강 및 안전 문제에 대해 더 좋은 & 
신속한 결정을 내리는 데 필요한 답을 제공합니다.

인피콘 냉매, 수소, 헬륨 리크 디텍터는 반도체/코팅  
시장에서뿐만 아니라 냉장, 에어컨, 식품 포장, 가전제품,  
자동차 제조 시설 및 공급망 등에서 뛰어난 품질 제어를 
위한 전 세계적인 최고의 브랜드입니다. 제품 품질, 안전 
및 환경 문제로 인해 리크 테스트 요구 사항이 더 엄격해
짐에 따라, 인피콘은 시스템 완전성을 보장하기 위한  
최종 검사, 조립 및 중간 생산 품질 검사를 위한 다양한 
구성으로 고성능 탐지기를 제공함으로써 이러한 요구  
사항에 대응할 수 있도록 도와줍니다. 에어컨/냉장 및  
자동차 분야의 현장 서비스 전문가는 당사의 믿을 수  
있고 편리하며 합리적인 가격의 서비스 제품의 탁월한 
성능을 신뢰합니다.

서비스 기술자들을 위한 업계 최고의 인피콘 툴박스  
제품은 혁신적인 냉매 리크 디텍터, 가연성 가스 리크  
디텍터, 초음파 리크 디텍터, 냉매 회수 시스템, 냉매  
충전 저울 및 진공 게이지 등을 포함합니다.  
인피콘 서비스 툴로 돈과 시간을 절약하면서 작업을 신
속하고 정확하게 처리할 수 있습니다.

업계 최고 박막 증착 제품, 검증된 전문 기술, 전 세계 
적인 측정 및 제어 분야의 기술 리더들의 지원 등으로  
회사의 경쟁력을 극대화하고 수익을 창출해 보십시오. 
인피콘 컨트롤러, 모니터, 크리스탈 센서 및 크리스탈은 
가장 뛰어난 품질과 정확성, 그리고 PVD 어플리케이션
에 대한 공정 제어 및 두께 모니터링에서 가장 긴 크리스
탈 수명을 제공하도록 설계 및 제조되었습니다.

인피콘 장비는 재생 가능한 에너지 연구 및 생산, 탄화 
수소 처리, 정제 및 화학 생산에서 사용됩니다. 연구,  
개발부터 생산까지 당사는 더욱 효율적인 작업을 돕기 
위해 가스 분석 기술에 투자하고 있습니다. 인피콘은  
실험 공장이나 샘플 지점과 가까운 현장 또는 실험실에
서 측정할 수 있도록 당사의 Micro GC Fusion 가스  
분석기와 같은 운반이 가능하며 사용하기 쉽고 간편한 
장비를 제공합니다. 정확한 분석을 통해 원자재, 중간 
물에 대한 공정 제어 또는 최종 제품 품질에 대한 더  
정확한 정보를 확인할 수 있습니다.

리크 디텍터

가스 분석 시스템

화학 물질 식별 & 모니터링 시스템

박막 컨트롤러, 모니터 및 크리스탈
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한국

INFICON Ltd.
경기도 성남시
전화번호: +82 31 783 2942
이메일: reach.korea@inficon.com

싱가포르 및 호주

INFICON PTE Ltd.
싱가포르
전화번호: +65 6631 0300
이메일: reach.singapore@inficon.com

대만

INFICON Co. Ltd.
주베이시
전화번호: +886 3 552 5828
이메일: reach.taiwan@inficon.com

아시아 및 태평양

중국

INFICON Ltd.
베이징
전화번호: +86 10 6590 0164
이메일: reach.china@inficon.com

일본

INFICON Co. Ltd.
가나가와현 가와사키시
전화번호: +81 44 822 1111
이메일: reach.japan@inficon.com

유럽, 중동 및 아프리카

INFICON GmbH
쾰른
전화번호: +49 221 567 881 00
이메일: reach.germany@inficon.com

아메리카

INFICON Inc.
뉴욕 이스트 시라큐스
전화번호: +1 315 434 1100
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탁월한 고객 지원을 약속합니다

인피콘은 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크를 제공합니

다. 이 센터들은 고객의 어플리케이션을 위한 최상의 솔루션을 

제공할 수 있는 로컬 서비스와 어플리케이션 전문가들로 구성

되어 있으며, 서비스가 필요할 경우 신속한 지원을 제공합니다. 


